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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】令和3年3月11日(2021.3.11)

【公開番号】特開2020-4083(P2020-4083A)
【公開日】令和2年1月9日(2020.1.9)
【年通号数】公開・登録公報2020-001
【出願番号】特願2018-122911(P2018-122911)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｆ  30/23     (2020.01)
   Ｇ０６Ｆ  30/10     (2020.01)
   Ｇ０１Ｒ  33/02     (2006.01)
   Ｈ０２Ｐ  29/00     (2016.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｆ   17/50     ６１２Ｈ
   Ｇ０６Ｆ   17/50     ６８０Ｚ
   Ｇ０１Ｒ   33/02     　　　Ｐ
   Ｈ０２Ｐ   29/00     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和3年1月27日(2021.1.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７０】
　つまり、磁石３０３の周辺に、磁石３０３の表面の絶縁層の厚みに相当する空気領域を
設定し、二次元磁界解析を実施する。そして、二次元磁界解析から得られた部分二次元メ
ッシュ３０５の境界領域の磁気ベクトルポテンシャル値の時系列データを保存する。そし
て、部分三次元メッシュ３０８の境界面における回転軸方向に平行な辺の境界条件として
、部分二次元メッシュ３０５の境界領域の磁気ベクトルポテンシャル値と回転軸方向に平
行な辺の長さの積を割り当てる。
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